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(57) Abstract: The invention relates to an
apparatus (10) for drying and/or cooling gas
(12), in particular air, by means of a hygros-
copic solution (14), said apparatus compri-
sing an absorption device (16) which com-
prises at least one gas flow duct (18) and at
least one flow duct (20) carrying the hygros-
copic solution, wherein the inner or gas

chamber (22) of a respective gas flow duct is
at least partly delimited by a vapor-permea-
ble liquid-tight membrane wall (24) and at
least one flow duct is provided, which is for-
med between such a gas tflow duct and a fur-
ther such gas flow duct adjacent to the latter
or an adjacent cooling unit (26) and which

einen Gasstromungskanal (18) sowie wenigstens einen

carries the hygroscopic solution, so that
moisture, in particular water vapor, passes
from the gas into the hygroscopic solution
via the membrane wall and is absorbed in
said solution.

(57) Zusammenfassung: Fine Vorrichtung
(10) zum Trocknen und/oder Kiihlen von
Gas (12), insbesondere Luft, mittels einer
hygroskopischen Losung (14) umfasst eine
Absorptionseinrichtung (16), die wenigstens

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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die hygroskopische Losung fiihrenden Stromungskanal (20) umfasst, wobei der Innen- oder Gasraum (22) eines jeweiligen Gass-
tromungskanals zumindest teilweise durch eine dampfdurchléssige fliissigkeitsdichte Membranwand (24) begrenzt ist und wenigs-
tens ein zwischen einem solchen Gasstromungskanal und einem an diesen angrenzenden weiteren solchen Gasstromungskanal
oder einer angrenzenden Kiihleinheit (26) gebildeter, die hygroskopische Losung fithrender Stromungskanal vorgesehen ist, so
dass Feuchtigkeit, insbesondere Wasserdampf, aus dem Gas iiber die Membranwand in die hygroskopische Losung iibergeht und
in dieser absorbiert wird.



